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Abstract (en)
An ink jet printer head has a main plate with a number of chambers filled with ink and leading to channels connecting to an array of nozzles at the
plate edge. Typically the plate is produced of glass and the chambers are enclosed by a diaphragm plate with a piezo-ceramic plate located above.
The piezo-ceramic plate (10) has a number of piezo-crystals separately mounted on the surface that align with the ink pressure chambers in the
main plate. When excited by pulses, the crystals generate ink droplets from the nozzles.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Bestiicken eines Tintenstrahldruckkopfes mit Piezokristallen, welche auf eine Membranplatte (9) fest
angeordnet sind. Die Piezokristalle (11) sind entsprechend von in einem Grundkérper (1) angeordneten Druckkammern (3) auszurichten. Der
Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zu schaffen, mit dem eine einfache, schnelle und genaue Positionierung der Piezokristalle
(11) moglich ist. Dieses wird dadurch erreicht, da3 auf die mit dem plattenférmigen Grundkérper (1) verbundene Membranplatte (9) eine
Piezokristallplatte (10) z. B. mittels einer Klebeverbindung fest angeordnet wird und da3 danach je ein freischwingendes Piezokristall (9) Uber jede
Druckkammer (3) mittels durch eine Trennvorrichtung erzeugte Trennfugen von der Piezokeramikplatte (10) getrennt wird. Alle Piezokristalle (11)
werden als ein Montagenteil mit der Membranplatte (9) fest verbunden und danach durch eine Trennvorrichtung von der Piezokeramikplatte (10)
abgetrennt. Hierdurch werden auf einfachste Weise, frei schwingbare Piezokristalle (11) auf der Membranplatte (9) geschaffen.
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